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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

本研究対象のYbNi3Al9は磁気モーメントが一軸螺旋状に配列したカイラル螺旋磁気
秩序をすることが知られている。この物質のニッケルを銅やコバルトで元素置換し
キャリア数を変化させると、磁気秩序温度や臨界磁場、螺旋周期が大きく変化する。
本課題ではYbNi3Al9のアルミニウムをシリコンで置換することで、物性の変化を調
べることを目的とした。

実験
Experimental

測定に用いる単結晶試料は弊研究室で合成した。試料の磁化曲線と帯磁率の温度依
存性を明らかにするためにSQUID型磁化測定装置MPMSを使用した。

結果と考察
Results and Discussion

フラックス法による結晶育成によってYbNi3Al9のアルミニウムを1%以下の割合でシ
リコンに置換したYbNi3(Al, Si)9単結晶を得ることに成功した。磁化測定からこの物
質は、磁気秩序温度Tc = 7Kの強磁性体であることが分かった。粉末Ｘ線回折測定
の結果から、この試料のわずかなシリコン置換量にも関わらず格子定数がYbNi3Al9
に比べc軸方向に0.1%程度縮むことが分かった。今後、シリコンが結晶構造に与え
る影響を調べることで、磁気秩序の変化の起源を探りたい。
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